
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیتًگرافی تىظیم کىىذٌ ماسک فرآیىذی است کٍ طی آن طرح ي الگًی 

کىىذ. دسترسی بٍ دلخًاٌ را با دقت بالا بر ريی سطح مًرد وظر ایجاد می

دقتُای بالا، ي ريد بٍ دویای میکريسکًپی، سرػت پاسخ دَی بالا، اوذازٌ 

 باشىذ.قطؼات ي َسیىٍ پاییه ازجملٍ يیژگیُای ایه ريش میکًچک 

لیتًگرافی در گسترٌ يسیؼی از صىایغ  کاربرد فراياوی دارد کٍ از آن جملٍ 

َا ي ویس َا، فشار سىجتًان بٍ ساخت اوًاع حسگرَا وظیر شتاب سىجمی

اوًاع محرکُا اشارٌ کرد. یکی از کاربردَای دیگر ایه دستگاٌ در ساخت 

باشذ کٍ امريزٌ در دویا ایشگاَُای میکريمتری بر ريی یک تراشٍ میآزم

 گسترش فرياوی پیذا کردٌ است.

 واوًمتر  365مىبغ وًری با طًل مًج 

 ساوتیمتر مربغ 10*10ایجاد الگً تا ابؼاد 

 میکريمتر 2لیتًگرافی با دقت 

ٍدارای قابلیت کىترل شذت ي زمان وًردَی بٍ ومًو 

 ساز وًر برای ایجاد الگًَای دقیقمًازیسیستم وًیه دارای 

 


